Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=25,00 мм VIS H-K9/H-ZF2 (159000)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2 

	Задний фокус 
25,00 мм 
	Центральная толщина CT 
9,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=50,00 мм VIS H-K9/H-ZF2 (159001)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2 

	Задний фокус 
46,39 мм 
	Центральная толщина CT 
6,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=75,00 мм VIS H-K9/H-ZF2 (159002)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2 

	Задний фокус 
71,79 мм 
	Центральная толщина CT 
5,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=100,00 мм VIS H-K9/H-ZF2 (159003)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2 

	Задний фокус 
97,15 мм 
	Центральная толщина CT 
5,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=50,00 мм VIS H-K9/H-ZF4 (159004)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF4 

	Задний фокус 
44,70 мм 
	Центральная толщина CT 
11,39 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=75,00 мм VIS H-K9/H-ZF1 (159005)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF1

	Задний фокус 
69,50 мм 
	Центральная толщина CT 
10,88 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=100,00 мм VIS H-K9/H-ZF1 (159006)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF1

	Задний фокус 
94,80 мм 
	Центральная толщина CT 
9,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=150,00 мм VIS H-K9/H-ZF1 (159007)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF1

	Задний фокус 
146,10 мм 
	Центральная толщина CT 
12,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=200,00 мм VIS H-K9/H-ZF1 (159008)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF1

	Задний фокус 
196,20 мм 
	Центральная толщина CT 
11,74 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=250,00 мм VIS H-K9/H-ZF1 (159009)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
H-K9/H-ZF1

	Задний фокус 
246,20 мм 
	Центральная толщина CT 
12,00 мм  

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=25,00 мм NIR H-K9/H-ZF2 (159010)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2

	Задний фокус 
25,00 мм  
	Центральная толщина CT 
9,00 мм

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=50,00 мм NIR H-K9/H-ZF2 (159011)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2

	Задний фокус 
46,39 мм 
	Центральная толщина CT 
6,00 мм

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=75,00 мм NIR H-K9/H-ZF2 (159012)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2

	Задний фокус 
71,79 мм  
	Центральная толщина CT 
5,50 мм  

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=12,50 мм F=100,00 мм NIR H-K9/H-ZF2 (159013)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ12,50 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF2

	Задний фокус 
97,15 мм  
	Центральная толщина CT 
5,00 мм

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=50,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159014)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
43,80 мм 
	Центральная толщина CT 
11,80 мм  

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=75,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159015)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
68,10 мм 
	Центральная толщина CT 
10,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=100,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159016)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
92,60 мм 
	Центральная толщина CT 
11,62 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=100,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159017)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
142,70 мм 
	Центральная толщина CT 
12,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=200,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159018)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
192,90 мм 
	Центральная толщина CT 
11,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


Ахроматическая цилиндрическая линза с положительным склеиванием D=25,40 мм F=250,00 мм NIR H-K9/H-ZF13 (159019)
Он может значительно уменьшить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию, а также может лучше сфокусировать падающий свет в линию. Он широко используется в лазерном формовании, лазерной проекции и других смежных областях.
	Диаметр/размер
Φ25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
H-K9/H-ZF13

	Задний фокус 
243,20 мм  
	Центральная толщина CT 
12,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Собран 
	Допуск на диаметр 
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм
	Неправильная форма лица 
1λ@632,8 нм 

	допуск на фокусное расстояние 
±2% 
	Ошибка центрирования объектива 
<5 угловых минут 

	чистота поверхности 
40/20-60/40 
	обратная сторона 
0,2 ммX45° 


